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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
Reitoria

PORTARIA Nº 0329/IFMG, DE 22 DE JANEIRO DE 2026

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Estatuto da Instituição, republicado com alterações no Diário Oficial da União do
dia  08/05/2018,  Seção  1,  Páginas  09  e  10,  e  o  que  consta  no  Processo  nº
23208.000098/2026-11,

RESOLVE

Art.  1º  Constituir  o(a)  Comissão  Especial  para  regulamentar  e
conduzir o Processo de Escolha dos Representantes dos segmentos discente, docente
e técnico administrativo para o Conselho Superior do IFMG, para o período de 2026 a
2028, composto(a) pelos servidores abaixo relacionados:

Nome Função Representação
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Membro Técnico-administrativo
FERNANDO RIBEIRO ROCHA Membro Egresso
ELIAS PEDRO ROSA Membro Docente
ANDRE LUIS DA COSTA PAIVA Membro Docente
NELIS APARECIDO DA SILVA Equipe de Apoio Apoio técnico e operacional
ALESSANDRO ALMEIDA SCHWONKE Equipe de Apoio Apoio técnico e operacional
LEANDRO EVANGELISTA PEREIRA Equipe de Apoio Apoio técnico e operacional

Art. 2º Determinar que a Diretoria de Comunicação e a Diretoria de
Tecnologia da Informação prestem apoio técnico e operacional à Comissão Especial
instituída por esta Portaria, no âmbito do processo de escolha dos representantes
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para o Conselho Superior.

Art.  3º  O  efeito  dessa  Portaria  encerra-se  com a  homologação  do
resultado da eleição pelo Conselho Superior do IFMG.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


